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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

wszystkie

Jednostka prowadzaca przedmiot

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod
Wytwarzania

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSk
dr hab. inz. Pawet Zmarzly, prof. PSk

Zatwierdzit

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu
Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne Semestr llI

studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr IV

Wymagania wstepne brak
Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 1
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia Iab?;;:to” projekt inne
. . studia
Liczba godzin stacjonarne: 15
w semestrze studia 9
niestacjonarne:

EFEKTY UCZENIA SIE
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Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Potrafi wykona¢ pomiary podstawowych wielkosci
geometrycznych. Potrafi postugiwaé sie podstawowymi
UO1 | przyrzadami do pomiaru wielkosci geometrycznych.| MiBM1_UO1
N _ Potrafi dobraé przyrzad do okreslonego zadania| MiBM1_U12
Umiejetnosci pomiarowego.
Potrafi ~ wykorzysta¢ wiedze z obszaru nauk .
. . - . : MiBM1_UO1
U02 | podstawowych do analizy niepewnosci pomiarowej w . -
. ) : . . MiBM1_U12
pomiarach bezposrednich oraz posrednich.
Jest gotow do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
. obszaréw metrologii wielkosci geometrycznej i techniki
Kompetencije . : . Lo .
spoleczne K01 pomiarowej oraz wykorzystywanej w inzynierii MiBM1_KO01

mechanicznej oraz koniecznosci pozyskiwania nowych
informacji zaréwno z literatury, jak i od ekspertow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

laboratorium

Budowa i zasada dziatania warsztatowych i laboratoryjnych narzedzi pomiarowych.
Pomiary wybranych cech geometrycznych przy uzyciu warsztatowych narzedzi
pomiarowych. Analiza niepewnosci pomiarowej w pomiarach bezposrednich. Analiza
niepewnosci pomiarowej w pomiarach posrednich. Pomiary sprawdzianéw. Badanie
wiasciwosci metrologicznych narzedzi pomiarowych. Wykorzystanie przyrzgdéw
wspomaganych komputerowo w metrologii wielkosci geometrycznych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczyc x)
Symbol
efektu Egzamin Egzamin . . .
h Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny

uo1

uo2

K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Palitachnlka Swistokrzvska
Kighce Univarsity

OOy

Projekt , Dostosowanie ksztalcemnia w Politechnice
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Forma
zajec”*

Forma zaliczenia

Warunki zaliczenia

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Uzyskanie co
najmniej 50 % punktow z kolokwium zaliczeniowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬁ('?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem ] L= WG LR h
’ studiow 15 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
3. - C 17 11 h
nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktora student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 0,7 0,4 ECTS
nauczyciela akademickiego
5. Liczba godzin samodzielnej pracy 8 14 h
studenta
Liczba punktéw ECTS, ktéorg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,3 0,6 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym 25 25 .
Liczba punktéw ECTS, ktora student
8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 1,0 1,0 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. studenta 25 25 h
10. Punkty ECTS za n.10du.t N ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
LITERATURA
1. Adamczak S., Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2023.
2. Adamczak S., ,Pomiary geometryczne powierzchni’, WNT, 2009.
3. Adamczak S., Makieta W., Podstawy metrologii i inzynierii jakosci dla mechanikow —
¢wiczenia praktyczne, PWN, Warszawa, 2010.
4. Arendarski J., Niepewnos¢ pomiarow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
5. Cieptucha J. Podstawy metrologii, Wydawnictwo Politechniki tédzkiej, 2008.
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Paczynski P. ,Metrologia Techniczna. Przewodnik do wyktadow, c¢wiczen i laboratoriow”,

Politechnika Poznanska, 2003.

Barzykowski, J., A. Domanska, M. Kujawinska, Wspoiczesna metrologia — wybrane
zagadnienia, WNT, Warszawa, 2016

Jakubiec W., Malinowski J., Metrologia Wielkosci Geometrycznych, WNT, Warszawa, 2007.
Tumanski S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007
Zator S., Majda P., Jakubiec W., Metrologia, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014.

Praca zbiorowa pod redakcjg Z. Humiennego ,,Geometrical Product Specifications - Course for
Technical Universities” — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.

Katalog przyrzgdéw pomiarowych 2019-2021 Mitutoyo - PL-20004.
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